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Fremgangsmdde til pafering af en gaspermeabe) membran (5)
pa en elektrodedel (3) af en kutan blodgasfeler. Blodgasfo-
leren omfatter en pudelignende skive af porest materiale.
Den ene side af skiven af det porese materiale er haftet fast
til et pladeformet substrat med en overflade, der fortrinsvis -
er konveks og anvendes, nar membranen (5) tilferes til overfla-
den af elektrodedelen (3). Til denne overflade tilfores der

.nogle fa drédber elektrolytoplesning. Derved opnas et tyndt

@ ensartet lag af elektrolytoplesningen imellem membranen (5)

og elektrodedelen (3), en kortere begvndelsesstabiliserings-
periode, en hurtig gengivelse og en minimal drift af male-

resultatet.
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